Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa systemu pomiarowego LIF opartego na fluorescencji indukowanej laserem 
z elastycznym ramieniem prowadzącym wiązkę lasera dla Katedry Ekstrakcji 
i Recyrkulacji Metali, spr. nr rej. ZP/ZN-40/17.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy systemu pomiarowego LIF opartego na fluorescencji indukowanej laserem z elastycznym ramieniem prowadzącym wiązkę lasera dla Katedry Ekstrakcji 
i Recyrkulacji Metali.
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna systemu pomiarowego LIF opartego na fluorescencji indukowanej laserem z elastycznym ramieniem prowadzącym wiązkę lasera:
1. System ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem pomiaru wielkości cząsteczek tj. laserem Litron Nano L 200-15 PIV poprzez synchronizację impulsów laserowych, kamerą Andor Zyla 5.5 poprzez synchronizację akwizycji oraz bezpośredni podgląd i zapis zdjęć pomiarowych przez oprogramowanie pomiarowe, zarządzanie parametrami kamery (m.in. rozdzielczość, częstotliwość pracy, odstęp między zdjęciami w trybie PIV, orientacja), urządzeniem synchronizującym Dantec Dynamics Timerbox (jeśli jest wymagane) i dyfuzorem światła laserowego do techniki cieniowej pomiaru wielkości cząsteczek. Całość systemu ma pozwalać na przemienne używanie techniki ShadowSizing, LIF, 2D PIV z jednej platformy programowej, 
a także na jednoczesne używanie technik LIF i PIV z tego samego obszaru pomiarowego.
2. Kamera PIV. 

· Rozdzielczość 2560(2160 pix - 5.5 Mpix

·  Typ sensora sCMOS

· Wielkość pojedynczego pixela max. 6.5(6.5 µm

· Głębia obrazu  przynajmniej 12 i 16 bit

· Interface USB 3.0. Długość kabla USB min. 3 m. 

· Częstotliwość pracy minimum 40Hz przy pełnej rozdzielczości

· Gwint kamery typu C umożliwiający montaż posiadanych przez zamawiającego obiektywów

· Minimalny czas między zdjęciami w trybie PIV nie większy niż 1µs

· QE w paśmie 450-532nm minimum 40%
3. Modyfikacja lasera Litron Nano L 200-15. 

a. Kryształ oraz optyka do generacji 3 harmonicznej 355nm w konfiguracji generacji jednocześnie 2 harmonicznej 532nm oraz 3 harmonicznej 355nm

b. Instalacja kryształu 3 harmonicznej w głowicy lasera, strojenie oraz justowanie kryształu oraz optyki 

c. Optyka mocowana na głowicy lasera pozwalająca na wybór długości fali przepuszczanej do dalszej optyki. Nie przepuszczana długość fali nie może być zawracana do głowicy lasera ani wypuszczana w otwartą przestrzeń (wyłapywana 
i blokowana)

4. Aktualizacja posiadanego przez zamawiającego oprogramowania DynamicStudio do najnowszej dostępnej wersji.                

5. Dodatek do programu pomiarowego DynamicStudio umożliwiający pomiar i analizę 2D PIV przy użyciu m.in. algorytmów Adaptive PIV, LSM, Adaptive multi-grid correlation, Average correlation, Phase boundary detection i Dynamic masking.

6. Dodatek do programu pomiarowego DynamicStudio umożliwiający pomiar i analizę LIF – planarny pomiar stężenia lub temperatury wykorzystując zjawisko fluorescencji 
i przesunięcia Stokesa. Pomiary LIF w wodzie bazujące na chininie. Możliwość łączenia wyników LIF z PIV, używania interaktywnej metody kalibracji (kalibracja na podstawie samego zróżnicowania stężenia próbek  lub kalibracja na podstawie zróżnicowanego stężenia próbek i odczytu energii lasera), wbudowana procedura kalibracji, analiza statystyczna (średnie stężenie, RMS - Root Mean Square), dynamiczna maska, wykrywanie granic międzyfazowych.

7. Płytka kalibrująca do pomiarów 2D PIV o wymiarach 21(21 cm wykonana z trwałego sztywnego materiału pozwalająca na kalibrację sensora kamery zarówno w wodzie jak 
i w powietrzu. 

8. Mocowanie Scheimpflug'a wraz z adapterem do oferowanej kamery do kompensacji kątowego położenia sensora kamery względem oświetlanej płaszczyzny pomiarowej. 
9. Filtr optyczny pasmowo przepuszczalny na centralną długość fali 532 nm z FWHM (Full Width at Half Maximum) nie większym niż 10 nm. Transmisja w paśmie przepuszczania minimum 90%. Średnica filtra minimum 50 mm. Mocowanie na obiektyw o średnicy 52 mm.  

10. Filtr optyczny pasmowo przepuszczalny na centralną długość fali 450 nm z FWHM (Full Width at Half Maximum) 80-110 nm. Transmisja w paśmie przepuszczania minimum 90%. Średnica filtra minimum 50 mm. Mocowanie na obiektyw o średnicy 52 mm. 

11. Jednostka sterująco-rejestrująca. Jednostka pozwalająca na jednoczesne użytkowanie 
2 kamer PIV tj. aktualnie posiadanej kamery Andor Zyla 5.5 Camera link i będącej przedmiotem zamówienia: 

· Windows 10 proffesional PL

· Systemowy dysk SSD minimum 200GB

· min. 2 dyski danych HDD o pojemności minimum 2TB każdy w konfiguracji RAID 1

· Procesor minimum 6 rdzeniowy 12 wątkowy z bazową częstotliwością taktowania minimum 3.5 GHz i odpowiednim układem chłodzącym

· 32GB RAM pamięci

· Karta graficzna z minimum 2 wyjściami DisplayPort (liczba rdzeni dla GPU: 48, pojemność pamięci 512 MB, interfejs pamięci 64-bit, min. przepustowość 14 GB/s).

· Zasilacz minimum 600W

· Płyta główna dopasowana do pracy z powyższymi podzespołami jednostki oraz kamerami PIV sCMOS aktualnie posiadaną (Andor ZYLA 5.5 Camera Link) i będąca przedmiotem zamówienia.

· Monitor LED z matrycą IPS 1920(1080 pix, przekątna ekranu: minimum 23"

· Klawiatura oraz mysz.
12. Optyka mocowana na stelażu lasera lub na głowicy lasera (optyki wyboru długości fali zamocowanej na głowicy lasera) posiadająca mocowanie konektora światłowodu dyfuzora  ShadowSizing. Umiejscowienie optyki pomiędzy głowicą lasera a wejściem do ramienia. Konfiguracja optyki pozwalająca na proste przerzucanie wiązki lasera między światłowód 
i ramię. Układ ma być wyjustowany i pozwalający na zmianę kierunku wiązki laserowej bez dodatkowego justowania. Wraz z optyką z pkt.3c całość ma pozwalać na następujące konfiguracje:  

· 532nm i 355nm do ramienia optycznego

· 532nm lub 355nm do ramienia optycznego

13. 532nm do dyfuzora ShadowSizing

14. Stelaż pod laser Litron Nano L 200-15 PIV umożliwiający mocowanie ramienia optycznego oraz optyki.

15. Optyka regulowana (kolimująca) wiązkę laserową do zminimalizowania rozbieżności promienia lasera w przypadku pracy z większej odległości. Optyka przystosowana do pracy z długościami 355nm i 532nm o energii wynikającej ze specyfikacji lasera. 

16. Optyka Light Sheet Optics do formowania noża świetlnego w przestrzeni pomiarowej PIV i LIF

· Praca z długością światła 532nm i 355nm

· Kąt propagacji minimum 40(
· Regulowana ogniskowa.

17. Elastyczne ramię optyczne do systemu pomiarowego LIF/PIV:

· Długość minimum 2000 mm

· Transmisja minimum 90%

· Transmisja obu długości fali 355nm i 532 nm

· Ramie z minimum 7 zwierciadłami i 6 przegubami 360o
· Połączenie ramienia z optyką Light Sheet Optics dla pomiarów LIF/PIV.

18. Montaż systemu i wykonanie min. 4 pomiarów pilotażowych LIF bazujących na hininie 
w wodzie.

19. Instrukcja w języku polskim.

20. Gwarancja min. 12 miesięcy.



Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

21 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa systemu pomiarowego LIF opartego na fluorescencji indukowanej laserem z elastycznym ramieniem prowadzącym wiązkę lasera dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali (spr. nr rej. ZP/ZN-40/17)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-201 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 18.12.2017 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 roku o godzinie 11:55, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Adam Cwudziński, tel.: 34/ 325 07 79, e-mail: cwudzinski@wip.pcz.pl                    

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić
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